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최대 5종 샘플 연속측정 가능

오토샘플러 없이는 어려웠던

여러 샘플의 연속측정이 가능합니다.

각 샘플의 조건을 바꿔 측정할 수도 있습니다.

고속측정

고농도부터 낮은 농도 샘플까지

최적의 측정위치를 자동조정하여

약 1분 이내 고속측정이 가능합니다.

컴팩트한 디자인

설치면적 30% 감소

24cm의 장치폭은 어떤 현장에서도

설치하기 쉬운 사양입니다.

오염이 적음

각 셀이 독립되어 있기 때문에

오염의 우려가 없습니다.
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*검출부에 각 샘플을 flow하기 위해
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nanoSAQLA로

측정을 간단하고 쉽게



AS50(오토샘플러)

편리한 소프트웨어

복잡한 조작 없이

누구나 쉽게 측정할 수 있습니다.

간단하고 편리한 샘플세트

미리 셋팅해놓은 회전식 테이블 셀로

한번에 교체 가능합니다.

옵션

간편하게

유기용매 대응 셀

기존보다 더 적은 샘플용량으로도

측정이 가능합니다. (0.4ml 이상)

*1   AS50의 경우 3nm ~ 10μm, nanoSAQLA90의 경우 0.6nm ~ 3μm

*2   PS Latex입자: 0.00001 ~ 10%, 타우로콜린산: ~ 40%

*3   Batch 셀을 사용한 경우. 5종 연속 측정 셀이나 디스포 셀을 사용하는 경우는 15 ~ 40℃

AS50 사용시 최대 50개

샘플 연속 측정 가능

AS50은 샘플을 최대 50개 까지 

세트로 장착, 측정 도중에도 커버를 열어

샘플을 추가할 수 있습니다.

샘플용량 FP-3000

기존 모델 셀 AS50용 셀

기존 모델 샘플

약 1/2배

AS50용 샘플

자세한 내용은 4p를 참조하세요

입 경

0.1nm
~

10μm
동영상보기

농 도 범 위

0.00001
~

40%

온 도 범 위

0 ~ 90℃

0.4mL1mL

* 1 * 2

* 3



튜토리얼

안내를 따라 간단하게 설정할 수 있습니다.

시퀀스 테이블

5개 샘플 각각의 측정 조건을 쉽게 설정할 수 있습니다.

*AS50에서는 50개 샘플 각각의 측정 조건 설정이 가능합니다.

여러 샘플의 측정 결과를 한 번에 표시 가능

여러 해석 결과를 표시한 경우 자동으로 겹쳐 표시됩니다.

한 눈에 볼 수 있는 측정 화면

측정 중인 샘플의 변화를 추적할 수 있는 입경 모니터 플롯이나

입경 분포의 타당성을 확인할 수 있는 자기상관 함수와 피팅이

화면 1에 표시됩니다.

결과를 일괄적으로 간단하게 관리

최대 50개 샘플의 해석 결과 파일을 따로 열람할 필요 없이

한 목록에서 평균 입자 지름, D50 등을 볼 수 있습니다.

결과 출력 방식 선택 가능

출력시 PDF 또는 CSV 형식 파일 중 선택 가능합니다.

화상 데이터의 복사 또한 가능합니다.

STEP1. 조건 설정

STEP2. 측정

STEP3. 해석

복잡한 조작 없이 쉽게 측정 가능한 소프트웨어

한 번 클릭으로 측정 튜토리얼

자기상관함수

입경 분포

측정 중인 셀

확인 가능

입경 모니터 플롯

튜토리얼

조건설정 2

신규 작성 선택

이전 다음이전 페이지로

조건명 입력

조건 입력

조건 확정·취소



용액 속의 입자는 입경에 의존한 브라운 운동을 하고 있기 때문에 이 입자에 빛을 

조사하여 얻는 산란광은 작은 입자의 경우 빠른 흔들림, 큰 입자의 경우 느린 흔들림을

보입니다. 흔들림의 정도를 광자상관법으로 해석함으로써 입경과 입도분포를 구합니다.

(브라운 운동을 하고 있는 콜로이드 입자)

고출력

반도체레이저

산란광의 흔들림

산
란

강
도

산
란

강
도

산
란

강
도

자기상관계수

작은 입자의

자기상관함수가

급격히 감소

큰 입자의

자기상관함수가

완만히 감소

혼합샘플

     단기간의 감소성분과

     장기간 감소성분이

     섞여있음

작은 입자 + 큰 입자

     산란강도가

     격렬하고 완만하게 변동

큰 입자

     산란강도가 완만하게 변동

작은 입자

     산란강도가 심하게 변동

상관시간

상관시간

상관시간

급격히 감소격렬히 변동

완만하게 감소완만하게 변동

입자분포도

혼합샘플

     다른 입자 성분이

     분포도에 표시됨
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셀

이차, 일차 자기상관함수

확산계수

브라운 운동의 궤적 해석의 흐름

상관시간

유체역학적 지름

용매의 점도

산란벡터

볼츠만상수

절대온도

서로 다른 5개 용매 샘플 연속 측정

폭넓은 입경 범위에 대응한 측정

알루미나 입경 평가

온도 Gradient 기능을 사용한 측정

우혈청알부민(BSA) 입경 온도의존성

티아민 0.6nm의 입경 평가 라텍스 10,360nm의 입경 평가
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광산란을 이용하여 입경을 측정하는 “동적광산란법”

어플리케이션

작은 입자

심하게 움직임

큰 입자

미세하게 움직임

가역시험 가능

Cumulant 평균 입경

물

에탄올

톨루엔

메틸에틸케톤

아세토나이트릴

미세 입자 큰 입자

기존대비

감도증가
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